


Optische Messtechnik

�l�ÄEinsatz miniaturisierter optischer Sensoren
�l�Ä�'�N�B�G�@�T�Ç�Ä�¼�R�D�M�C�D�Ä�N�O�S�H�R�B�G�D�Ä�,�D�R�R�F�D�Q�«�S�D
�l�ÄIntegrierte optische Messsysteme
�l�ÄFertigung mikrooptischer Funktionselemente
�l�ÄKalibrierung mikrooptischer Messsysteme

Der Kongress hat eine Laufzeit von 1,5 Tagen – 20. bis 21. März 2012.
Vorträge dauern 20–25 min.  

Autoren sollten einen 1-seitigen Abstract als PDF einreichen (A4, Zeilenabstand 1,5 cm, Schrift 
�3�H�L�D�R�Ä�-�D�V�Ä�1�N�L�@�M���Ä�2�B�G�Q�H�E�S�F�Q�¼�¦�D�Ä�������Ä�m�Ä�H�M�Ä�C�D�T�S�R�B�G�D�Q�Ä�T�M�C�Ä�D�M�F�K�H�R�B�G�D�Q�Ä�2�O�Q�@�B�G�D�
�Ä�9�@�G�K�D�M�L�@�S�D�Q�H�@�K���Ä
�&�Q�@�Æ�Ä�J�D�M�Ä�T�M�C�Ä�!�H�K�C�D�Q�Ä�R�N�K�K�S�D�M�Ä�H�L�Ä�D�H�M�R�D�H�S�H�F�D�M�Ä� �A�R�S�Q�@�B�S�Ä�D�M�S�G�@�K�S�D�M�Ä�R�D�H�M�
�Ä�5�N�Q�S�Q�«�F�D�Ä�J�¼�M�M�D�M�Ä�H�M�Ä�#�D�T�S�R�B�G�Ä
oder Englisch gehalten werden. Eine Simultanübersetzung deutsch / englisch wird angeboten.

Arbeiten bitte per Email / PDF einreichen. Auf der Arbeit sollten genaue Kontaktinformationen 
der Autoren enthalten sein (Name / Vorname / Titel / Unternehmen bzw. Institut / Adresse / Land /  
E-Mail / Telefonnummer.

Deadline für das Einreichen von Vorträgen ist der 15. Oktober 2011
Kontakt: kubeerkens@messe-berlin.de

Alle Beiträge werden durch ein Expertengremium begutachtet. Autoren werden bis zum 30. 
November 2011 benachrichtigt. 

Mit der Zusage erhält die Messe Berlin die Erlaubnis, sämtliche Abstracts auf der Internetseite der 
Laser Optics Berlin, www.laser-optics-berlin.de, zu veröffentlichen. 

Autoren werden nach Benachrichtigung um die Einreichung folgender Informationen gebeten:

�l�ÄFoto im JPEG-Format
�l�Ä�"�5���Ä�Ø�Ä�2�D�H�S�D�Ä� �����Ä�9�D�H�K�D�M�@�A�R�S�@�M�C�Ä�������Ä�B�L���Ä�2�B�G�Q�H�E�S�Ä�3�H�L�D�R�Ä�-�D�V�Ä�1�N�L�@�M���Ä�2�B�G�Q�H�E�S�F�Q�¼�¦�D�Ä�����Ä
�l�ÄFinale Vorträge / Präsentationen als PDF für die Kongressdokumentation, werden allen   
 Teilnehmern zur Verfügung gestellt, Deadline 10. März 2012

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Ihr microsys berlin – Team

Mikrooptik und Mikrooptische Systeme

In Zusammenarbeit mit:


